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Аннотация 

Кратко рассказывается о жизни и научной деятельности главного научного сотрудника 
Института систем обработки изображений РАН, доктора технических наук, профессора Алек-
сея Васильевича Волкова – известного специалиста в области микро- и нанотехнологий.  
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13 января 2015 года скоропостижно скончался 
учёный, педагог, специалист в области исследований 
и разработки элементов микроэлектроники, гибрид-
ных интегральных микросхем частного применения и 
методов формирования микрорельефа дифракцион-
ных оптических элементов, главный научный сотруд-
ник Института систем обработки изображений РАН 
(ИСОИ РАН), профессор кафедры наноинженерии 
Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика С.П.Королёва (нацио-
нального исследовательского университета) (СГАУ), 
доктор технических наук, профессор Алексей Ва-
сильевич Волков. 

 

Доктор технических наук, профессор А.В. Волков 
(3 августа 1939 – 13 января 2015) 

Родился Алексей Васильевич Волков в посёлке 
Алексеевка Акмолинской области Казахской ССР. 
После окончания Алексеевской средней школы 
А.В. Волков поступил в Акмолинский техникум же-
лезнодорожного транспорта, который окончил в мар-
те 1961 г. После этого работал в Кокчетавском отде-
лении Казахской железной дороги до призыва в ряды 
Советской Армии. 

В 1961 – 1964 годах служил в рядах Советской 
Армии.  

В сентябре 1964 года А.В. Волков поступил в Куй-
бышевский авиационный институт (КуАИ), ныне – 
СГАУ. В период учёбы в институте со второго курса 
А.В. Волков совмещал учёбу с работой на кафедре 
конструирования и производства радиоаппаратуры 
(КиПРА) в должности лаборанта и инженера-иссле-
дователя без высшего образования.  

В 1970 г. А.В. Волков получил диплом с отличи-
ем. Затем по направлению Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР работал 
на кафедре в должности инженера-исследователя и 
ассистента.  

С 1972 г. А.В. Волков – аспирант очной целевой 
аспирантуры (для КуАИ) Ленинградского ордена Ле-
нина электротехнического института им. В.И. Улья-
нова (Ленина) – (ЛЭТИ). Лаборатория СВЧ микро-
электроники, где он работал по совместительству 
(младший научный сотрудник научно-исследова-
тельской группы), стала для него серьёзной научной 
школой. Занимаясь разработкой пороговых элементов 
СВЧ-диапазона на основе халькогенидных стеклооб-
разных полупроводников, он познакомился и работал 
с докторами технических наук, профессорами, заслу-
женными работниками высшей школы: О.Г. Венди-
ком, И.Б. Вендик и И.Г. Мироненко. 

После успешной защиты кандидатской диссертации 
в 1975 году Алексей Васильевич возвратился в родной 
вуз. Работу в должности ассистента, позднее старшего 
преподавателя и доцента совмещал с работой в должно-
сти избранного по конкурсу декана вечернего факульте-
та радиоэлектроники и системотехники и директора 
учебно-научного центра микроэлектроники (УНЦМ) 
КуАИ – СГАУ. В эти годы А.В. Волковым готовились 
специалисты и выполнялся большой объём работ по хо-
зяйственным договорам с Научно-исследовательским 
институтом «Экран» (г. Куйбышев), Куйбышевским за-
водом кабельной связи и Научно-производственным 
объединением «Волна» (г. Москва). 

С 1992 года А.В. Волков по совместительству воз-
главил опытно-конструкторское бюро микротехнологий 
в ИСОИ РАН с поставленной директором Института 
лауреатом Государственной премии РФ в области науки 
и техники Виктором Александровичем Сойфером це-
лью создать научно-техническую базу для изготовления 
и исследования элементов дифракционной оптики. Сра-
зу после прихода в ИСОИ РАН под руководством и при 
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непосредственном участии А.В. Волкова были детально 
исследованы методы формирования непрерывного мик-
рорельефа на основе жидких фотополимеризующихся 
композиций, предложен метод послойного наращива-
ния фоторезиста для формирования многоступенчатого 
микрорельефа, разработаны технологии плазмохимиче-
ского травления ряда материалов для создания микро-
рельефа фокусаторов лазерного излучения. В 1998 
А.В. Волков году поступил в докторантуру СГАУ. За 
время работы над докторской диссертацией А.В. Волко-
вым были разработаны методы формирования дифрак-
ционного микрорельефа, предложены модели технологи-
ческих процессов и получены соответствующие теорети-
ческие оценки, исследован ряд новых дифракционных 
оптических элементов (ДОЭ), предложены и запатенто-
ваны оптические устройства на основе ДОЭ, придуманы 
и отработаны новые методы и приборы для контроля 
формы микрорельефа и технологических процессов. По-
лученные результаты вошли в написанную при активном 
участии А.В. Волкова главу 4 «Технологии создания 
ДОЭ» фундаментальной монографии под редакцией чле-
на-корреспондента РАН В.А. Сойфера «Методы компь-
ютерной оптики», первое издание которой вышло в 2000 
году. В последующем эта монография была издана в 
США и Китае на английском и китайском языках.  

В 2000 году А.В. Волков был избран по конкурсу 
начальником опытно-конструкторского бюро микро-
технологий, которое в 2004 году преобразуется в ла-
бораторию «Микро- и нанотехнологий», и по совмес-
тительству – доцентом кафедры микроэлектроники 
СГАУ, а после защиты докторской диссертации 
(2003 г.) – профессором кафедры наноинженерии 
СГАУ. В должности заведующего лаборатории 
«Микро- и нанотехнологий» ИСОИ РАН А.В. Волков 
проработал до конца 2013 года.  

Работа над докторской диссертацией, создание 
лаборатории, оснащённой современным технологиче-
ским и измерительным оборудованием, наличие 
творческого коллектива определили прорывной ха-
рактер работ, выполняемых под руководством Алек-
сея Васильевича. Выполнены исследования, опреде-
лены свойства и области применения различных ма-
териалов в оптическом и ультрафиолетовом диапазо-
нах, разработаны последовательности технологиче-
ских операций изготовления ДОЭ, разработано и за-
патентовано более десятка методов формирования и 
контроля микрорельефа ДОЭ, созданы, исследованы 
и запатентованы системы технического зрения для 
контроля быстропротекающих процессов. Под влия-
нием достижений Алексея Васильевича сотрудника-
ми ИСОИ РАН и СГАУ предложен ряд новых мето-
дов формирования дифракционного микрорельефа, 
разработаны и исследованы оригинальные оптиче-
ские устройства и системы технического зрения, по-
лучили активное развитие лазерные технологии, ос-
нованные на использовании изготовленных А.В. Вол-
ковым дифракционных фокусаторов. Созданный под 
его руководством и при непосредственном участии 
научно-технологический задел позволил членам на-

учной школы В.А. Сойфера перейти к решению акту-
альных задач дифракционной нанофотоники. 

Под руководством А.В. Волкова защищены две 
кандидатские диссертации, 12 человек выполнили 
выпускные магистерские работы, десятки студентов 
защитили дипломные проекты и работы. Успешно 
выполнены десятки научно-исследовательских про-
ектов и опытно-конструкторских работ по федераль-
ным и региональным научно-техническим програм-
мам, грантам Российского фонда фундаментальных 
исследований, хозяйственным договорам с исследова-
тельскими организациями и промышленными пред-
приятиями (Исследовательский центр ФИАТ, г. Ор-
бассано, Италия; ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти; 
ФГУП «Государственный научно-производственный 
ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», Са-
мара; ФГУП «Самарский отраслевой НИИ радио»; 
ОАО «Самарский электромеханический завод» и др.). 

Всего А.В. Волков опубликовал более 150 работ, 28 
авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
пять монографий, из которых монография «Методы 
компьютерной оптики» при втором издании в 2003 го-
ду получила гриф «Допущено Министерством образо-
вания Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 511600 «Прикладные математика и 
физика». Нужно отметить, что значительная часть на-
учных результатов А.В. Волкова опубликована в жур-
нале «Компьютерная оптика», в частности, последняя 
его прижизненная статья, посвящённая применению 
тонких плёнок молибдена для контактных масок при 
изготовлении микрорельефов ДОЭ, вышла в декабрь-
ском номере 2014 года нашего журнала. 

Успехи А.В. Волкова в научной и педагогической 
деятельности были отмечены: 

– медалью Федерации космонавтики СССР «Имени 
члена-корреспондента РАН М.С. Рязанского» от имени 
бюро Президиума Федерации космонавтики СССР;  

– знаком «За отличные успехи в работе Высшей 
школы СССР» от имени Министра высшего и средне-
го образования СССР; 

– медалью «Ветеран труда» от имени Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1988 г.; 

– губернской премией в области науки и техники 
за 2007 год – Постановление Губернатора Самарской 
области от 21.07.2008 г. № 284-р; 

– «Почётный ветеран труда СГАУ» и «Почётный 
работник КуАИ – СГАУ» – приказы по СГАУ от 
20.02.1996 и 15.11.2013 гг. 

Члены редколлегии, сотрудники редакции журна-
ла «Компьютерная оптика», сотрудники СГАУ и 
ИСОИ РАН долго будут помнить этого уникального 
учёного и замечательного человека. 

Список основных научных работ А.В. Волкова 
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IN MEMORY OF PROFESSOR ALEXEY VOLKOV 

R.V. Skidanov  
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Abstract  

The article briefly outlines the life and scientific activities of Professor Alexey Volkov, the 
chief researcher of the Image Processing Systems Institute of the RAS, Doctor of Engineering, a 
well-known specialist in the field of micro - and nanotechnologies.  
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